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成果摘要： 

OEM压力传感器是利用硅的压阻特性制作的压力敏感元件，它的特点是易于批量生产，成本低廉，输出信号大，信号处

理电路简单。传感器中心通过工程化研究解决了批量生产中的大量技术难题，使传感器的基本静态指标和稳定性技术指

标达到了国外同类产品的技术水平，为国产传感器的推广普及奠定了良好的技术基础。封装技术是传感器的一项特有技

术，在该中心的TO结构传感器中采用了一套独创的封接方法，使传感器的封接工作一次完成，大大简化了原有的工

艺，提高了效率。目前的OEM系列压力传感器已经覆盖到从40kPa到60MPa极其宽阔的量程范围，工作温度可从0℃-

70℃延伸到-30℃-80℃，不仅可以满足通用工作环境也可以满足恶劣的工作环境。该工程化项目的实施不仅解决了国产

硅压力传感器用于工业现场中遇到的大量实际技术问题，而且打破了国外技术垄断国内硅压力传感器市场的局面。 
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